
2023/9/26 10:27 中国科学院机构知识库网格系统: 一种制备准晶涂层的温喷涂装置及方法

www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/651424?mode=full 1/1

CAS IR Grid /  金属研究所 /  中国科学院金属研究所

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

中国科学院机构知识库网格
Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

首页  机构  成果  学者

    登录 注册

作者 吴杰, 李铁藩, 金花子, 崔新宇 and 熊天英

发表日期 2012-07-11

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本发明涉及表面涂层的制备领域,具体地说就是一种制备准晶涂层的温喷涂装置及方法。该装
置混合室的一侧设置燃料入口、火花塞、氧气入口,混合室的另一侧与中间混合室相通,中间混
合室上设有冷却气体进口,中间混合室通过超音速喷嘴与喷管连通,超音速喷嘴的出口和喷管的
进口处与准晶粉末进口相通。本发明增加了冷却气体的中间混合室降低火焰温度,使粉末和气
体形成气-固双相流。气-固双相流中的固体颗粒喷射到工件表面,发生严重的塑性变形沉积于工
件表面,后继的高动能颗粒重复这一过程而形成准晶合金涂层。本发明解决现有技术中存在的
准晶相伴随晶体相和涂层气孔率高和存在微裂纹的问题,可以制备多种系列的准晶涂层。
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